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Oprogramowanie do mikroskopowej analizy obrazu w badaniach materiatowych
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Oprogramowanie do mikroskopowej analizy
obrazu w badaniach materiatowych

ZEN core to wszechstronny pakiet oprogramowania do
obrazowania mikroskopowego, zautomatyzowanego sterowania
zmotoryzowanymi mikroskopami ZEISS oraz procesami pracy

w laboratoriach materiatowych.

Mozesz wykorzystac system obrazowania ZEN core do obstugi rutynowych zadan
w roznych systemach mikroskopow i kamer ZEISS. Oprogramowanie ZEN core
umozliwia dostep do wszystkich parametrow i funkgji, ktére mozesz dostosowac
za pomocg intuicyjnego i tatwego do skonfigurowania interfejsu graficznego.
Jednoczesnie umozliwia osiggniecie najwiekszej mozliwej wydajnosci technicznej
mikroskopow.

Mozesz tworzy¢ panele robocze na potrzeby okreslonych zadan, aby wyswietli¢ na
ekranie tylko niezbedne funkcje sterowania mikroskopem. Panele robocze mozna
taczy¢, aby przygotowac zadania przeznaczone dla konkretnego uzytkownika.
Utatwia to prace operatorom poprzez okreslenie kolejnych czynnosci i zapewnienie
w ten sposéb powtarzalnosci danych w srodowisku pracy wielu uzytkownikow.

Oprogramowanie ZEN core umozliwia zwigkszenie wydajnosci laboratorium,
stosujac rozwigzania usprawniajace proces pracy i infrastrukture. tgczac dane

z roznych mikroskopow, oprogramowanie ZEN core dostarcza istotnych informagji
w formie charakterystyk zawierajacych dane o réznej skali i z roznych zrodet. Dzieki
funkcji tacznosci z bazami danych mozesz w jednym miejscu przechowywac dane
z wielu narzedzi, laboratoriow i lokalizacji.
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Prostsze. Madrzejsze. Bardziej zintegrowane.

tatwosc¢ konfiguracji. Latwosc¢ uzycia

Zaletg oprogramowania ZEN core jest przyjazny
interfejs uzytkownika, dostosowany do potrzeb
operatorow w srodowisku przemystowym

i badawczym. Przejrzysty graficzny interfejs
uzytkownika (GUI) umozliwia dostep do wszystkich
rodzajow zadan o réznym stopniu zaawansowania.
Oprogramowanie ZEN core pozwala réwniez na
zarzadzanie uzytkownikami i ich rolami. Program jest
tatwy do opanowania, niezaleznie od doswiadczenia
operatora. Korzystajac ze specjalnej wtyczki dla
MS Word® mozna tworzy¢ konfigurowalne szablony
raportow. Funkcja tworzenia raportdw umozliwia
eksportowanie ich w réznych formatach, takich jak
PDF lub DOCX.

Zaawansowane obrazowanie

i zautomatyzowana analiza
Oprogramowanie ZEN core to centrum zarzadzania
zautomatyzowanym obrazowaniem i funkcjami
analitycznymi mikroskopdw optycznych.
Korzystanie z wbudowanych procedur akwizycji
obrazu, takich jak HDR czy Best Image, zapewnia
spojnosc ztozonego i powtarzalnego procesu.
W oprogramowaniu ZEN core dostepna jest
rowniez opcja segmentacji obrazu, oparta na
algorytmach uczenia maszynowego, jak rowniez
funkcje analityczne, np. analizy fazy lub zliczania
czastek. Odpowiednio przygotowane moduty
sprawiaja, ze o wiele fatwiej mozna znalez¢
odpowiedzi na typowe pytania zwiazane ze
struktura materiatowa podczas badan i kontroli
jakosci.

Odpowiednia infrastruktura dla
potaczonych ze soba laboratoriow

ZEN core dostarcza infrastrukture dla nowoczesnych
srodowisk laboratoryjnych, faczaca w jednym miejscu
wszystkie rozwigzania ZEISS w zakresie obrazowania
i badan mikroskopowych. ZEN core pozwala rowniez
na sterowanie kamerami z serii ZEISS Axiocam, dajac
mozliwos¢ tworzenia warunkow dla stosowania
rozwigzan laboratoryjnych firm zewnetrznych.
ZEN core umozliwia jednoczesne korzystanie

z roznych form mikroskopii optycznej i elektronowej,
co poprawia produktywnosc oraz integralnos¢
danych z wielu zrodet. Zarzadzanie danymi

i potaczenie z baza danych uftatwiaja gromadzenie
cennych informacji do analizy z roznych narzedzi,
laboratoriow i lokalizacji.



Rozszerz swoje mozliwosci

Jeden interfejs dla wszystkich mikroskopow wykorzystywanych przez wielu uzytkownikow

W skrécie 0d podstawowych mikroskopow stereoskopowych do w petni zautomatyzowanych systeméw obrazowania —
Zalety oprogramowanie ZEN core zapewnia ujednolicony interfejs uzytkownika do obstugi mikroskopow i kamer firmy
ZEISS. ZEN core umozliwia korelacje mikroskopii optycznej i elektronowej w wielozadaniowych procesach pracy
Zastosowania i zapewnia facznos¢ miedzy systemami, laboratoriami i lokalizacjami.
System 0 Sterowanie mikroskopem

Reczna i automatyczna kontrola
oswietlenia mikroskopu i kamer
ZEISS Axiocam

Akwizycja danych i analiza
Mikroskopy optyczne i elektronowe

Mikroskopia korelacyjna
Wymiana probek i danych miedzy
mikroskopami optycznymi, cyfrowymi
i elektronowymi

Analiza poakwizacyjna
Przetwarzanie obrazu, analiza

i tworzenie raportéw w oddzielnych
stacjach roboczych

Zautomatyzowana segmentacja
Segmentacja obrazu opierajaca si¢ na
algorytmach uczenia maszynowego

Analiza kontekstowa
Wizualizacja i organizacja danych
w réznych skalach i metodach
obrazowania

Tworzenie raportow
Zintegrowane tworzenie raportéw poprzez
potaczone obrazy i zestawy danych

Centralne zarzadzanie danymi
Centralne przechowywanie obrazéw,
danych analiz, zdefiniowanych ustawien,
procesow pracy i raportdw

Potaczone laboratorium
Wymiana danych i proceséw pracy miedzy
systemami, laboratoriami i lokalizacjami
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Rozszerz swoje mozliwosci

Zarzadzanie uzytkownikami z dbatoscia o zapewnienie powtarzalnosci i spojnosci danych

b @

Koordynator Operator Administrator
Doswiadczony uzytkownik Rutynowy uzytkownik Kierownik laboratorium
Tryb pracy Tryb konserwacji
Iz\a/\éorizigi Sdzjabrlm(i)engivr\;i - Uruchamianie szablonow Zarzadzanie kontami
pracy K pracy uzytkownikow
Przegladanie wynikow Tworzenie raportow Konfiguracja ustawien

pracy < z wynikami pracy I kalibracja

Tryb dowolny

Zarzadzanie danymi
Wykonywanie dowolnych badan

Konfiguracja prébki w przypadku zarzgdzania wieloma uzytkownikami



Rozszerz swoje mozliwosci

o Tryb pracy
W skrécie W tym trybie pracy mozesz z fatwoscig konfigurowac procesy pracy majace zastosowanie do powtarzalnych
Zalety zadan. Parametry mikroskopowe mozna wstepnie skonfigurowac i zdefiniowac jako osobne panele robocze,

aby zadbac o powtarzalne wyniki. W ramach szablonu pracy panele robocze mozna taczy¢ ze sobg, aby
Zastosowania konfigurowad poszczegdlne procesy pracy. Parametry w ramach paneli roboczych (np. czas ekspozycji
kamery) w szablonie pracy mozna zablokowac, aby zapewni¢ spojnos¢ w ramach badania probki. Potacz
funkcje trybu pracy (Job Mode) z funkcjami zarzadzania uzytkownikami, aby przypisa¢ zadania kontrolne
okreslonym uzytkownikom i grupom uzytkownikéw.

System

Przykiad procesu pracy

| — |
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Krok 1 = Krok 2 [ Krok 3 I Krok 4 = Krok 5
Formularz uzytkownika Akwizycja obrazu Pomiary interaktywne Zautomatyzowane Automatyczna
do wprowadzania potaczona z funkcjami lub automatyczne tworzenie raportow archiwizacja istotnych
informacji o probce, Tiles, EDF lub 3D danych

nazwy projektu lub
danych uzytkownika
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Funkcje standardowe

Petna kontrola nad funkcjonowaniem mikro-
skopow, kamer i komponentow firmy ZEISS
Panele robocze do powtarzalnych zadan
Pojedyncza i zautomatyzowana akwizycja
obrazéw panoramicznych

Funkcje zarzadzania uzytkownikami

Akwizycja obrazu o wysokim zakresie dynamiki
(HDR)

Tworzenie i zarzadzanie formularzami wprowa-
dzania danych

Nagrywanie wideo na zywo

Informacje o obrazie i danych wyswietlane pod
obrazem

Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

Ekran gtéwny oprogramowania ZEN core: dostep do funkcji akwizycji obrazu i zadan

Funkcja najlepszego obrazu (Best Image)
Poprawiona gtebia poprzez reczne ustawienie
ostrosci

Funkcje pomiaru

Raporty i szablony raportow w programie
Microsoft Word®

Archiwum danych do przechowywania
obrazéw, dokumentow i szablonow

Eksport obrazow do wszystkich standardowych
formatdw graficznych, takich jak JPG, BMP, TIFF
Mozliwos¢ poditaczenia do ConfoMap
Rozszerzone mozliwosci konfiguracji procesu
pracy, funkcja zapetlania

Wstepnie skonfigurowany panel roboczy

Funkcje pomiaru

Szablon raportu
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Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

Automatyzacja pracy potaczonych
mikroskopoéw optycznych

Uzyskasz wyniki szybko i w powtarzalny sposob.
Oprogramowanie ZEN core umozliwia korzystanie
z wielu réznych opcji w zakresie zautomatyzowa-
nej akwizycji obrazu:

m Funkcja najlepszego obrazu (Best Image):
pomoc przy doborze optymalnych ustawien
mikroskopu w celu akwizycji obrazu.

m HDR: gwarancja najlepszej jakosci obrazu,

nawet w trudnych warunkach oswietleniowych.

m Tryby Panorama oraz Tiles: wystarczy kilka
kliknie¢, aby pofaczyc¢ ze soba wiele obrazow.
m Tryb Autofocus: automatyczne okreslanie
idealnych ustawien ostrosci dla danej probki.
m Tryb EDF: automatyczne pozyskiwanie wielu
obrazow przy réznych ustawieniach ostrosci
i faczenie ich w obraz o poprawionej gtebi.

Za pomocq panelu roboczego Best Image generuje sie kilka obrazow poprzez zastosowanie réznych ustawien mikroskopu.
Uzytkownik moze wybrac najlepszy obraz.



Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

Grain Size Analysis —

analiza wielkosci ziarna

m Wielkos¢ oraz rozmieszczenie ziarna sa bezpo-
Srednio powigzane z wiasciwosciami materiatu.

Zastosowania Dokonuj ilosciowej oceny struktury krystalogra-

ficznej swoich prébek materiatograficznych

zgodnie z migdzynarodowymi normami. Mozesz

dokona¢ charakterystyki materiatu za pomoca

trzech metod oceny:

W skrocie

Zalety

System

m metody planimetrycznej, umozliwiajacej auto-
matyczna rekonstrukcje granic ziaren,

m metody przeciecia z wieloma réznymi wzorcami
cieciwy do interaktywnego rozpoznawania
i zliczania punktow przeciecia z granicami
ziaren,

m metody pordownawczej do recznej oceny obrazu
za pomocg diagramow porownawczych.

i Planimetryczna analiza wielkosci ziarna — widok wyniku
Obstugiwane normy:

DIN EN ISO 643:2012

ASTM E 112-13

ASTM E 1382-97

GB/T 6394 2017 Plate I-V

segmentacje obrazu mozna wykona¢ w oparciu
0 najnowsze algorytmy uczenia maszynowego
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Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

Multiphase Analysis —

analiza wielofazowa

Kazda czes¢ materiatu o wyraznej strukturze krysta-
licznej moze zosta¢ uznana za ,faze”. Rdzne fazy sg
oddzielone od siebie wyraznymi granicami.
Rozmieszczenie i orientacja faz wptywa na wtasci-
wosci materiatu, takie jak twardosc¢, wytrzymatos¢
lub wydtuzenie przy zerwaniu.

Mozesz analizowac rozmieszczenie faz w prébkach.
W petni automatycznie i precyzyjnie okreslisz roz-
miar, ksztaft lub orientacje. Analize rozmieszczenia
mozesz wykorzysta¢ do uzyskania informacji o poro-
watosci materiatéw wyprodukowanych metoda
przyrostowa.

Analiza wielofazowa — widok wyniku wraz z rozmieszczeniem réznych faz
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Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

Cast Iron Analysis — analiza zeliwa

W zaleznosci od parametréw procesu i sktadu
chemicznego materiatu czastki grafitu w zeliwie
moga wystepowad w réznych ksztattach i miej-
scach. Ma to wptyw na wiasciwosci mechaniczne
materiatu.

Masz mozliwos¢ przeprowadzania w petni auto-
matycznej analizy ksztattu i wielkosci czastek gra-
fitu. Uzyskasz informacje o liczbie sferoid zgodnie
znorma EN ISO 945-1:2008 i 1:2010. Okreslisz
sferoidalnos$c¢ grafitu wermikularnego i zbadasz
zawartos$¢ czastek grafitu poprzez okreslanie war-
tosci procentowej na danym obszarze.

Analiza zeliwa — etap segmentacji obrazu
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Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

Layer Thickness — grubos¢ warstwy
Zmierzysz grubo$¢ powtok lub gtebokos¢ utwardzo-
nych powierzchni w przekrojach poprzecznych
probki.

Automatycznie lub interaktywnie ocenisz ztozone
uktady warstw. Modut oblicza przebieg cieciw
pomiarowych w zaleznosci od wystepujacego
gradientu.

Wyniki uzyskasz w postaci przejrzystych raportéw,
zawierajacych obrazy, dane probki oraz wartosci
pomiarowe, takie jak maksymalne i minimalne
dtugosci cieciwy, $rednia i odchylenie standardowe.

Obstugiwane normy:
= DIN EN ISO 1463 - 2004
m ASTM B 487 - 2007

Grubosc warstwy — automatyczne wykrywanie warstwy
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Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

Non-Metallic Inclusion Analysis —

analiza wtracen niemetalicznych

Typ iilos¢ wtracen niemetalicznych (NMI) w istotny
sposob wptywa na wiasciwosci mechaniczne

i fizyczne stali.

Analiza metalograficzna NMI podlega normom prze-
mystowym, ktore zostaty ujete w modutowym, kon-
figurowalnym oprogramowaniu ZEN core. Dzieki
temu uzytkownik jest szybko i w prosty sposéb pro-
wadzony przez proces pracy, generowanie raportu
i galerie wtracen.

Modut ZEN do analizy wtracen niemetalicznych firmy
ZEISS potwierdza, ze procesy produkcyjne, poziom
i jako$¢ produktu spetniajg surowe wymogi w zakre-
sie wykrywania zanieczyszczen lub wad, ktére
mogtyby spowodowac uszkodzenie komponentu lub
wplynac na jego wytrzymatos¢ na rozcigganie, twar-
dos¢ i zuzycie.

Zaawansowane widoki kontrolne i zautomatyzo-
wane wykrywanie osi znieksztatcen sprawiaja, ze
analiza jest prosta, intuicyjna i powtarzalna. Dzieki
dodatkowej funkcji GxP uzytkownicy ZEN core moga
oferowac swoim klientom petng odtwarzalnos¢

i integralnos¢ danych w analizach NMI. Daje to moz-
liwo$c kontroli w ramach certyfikacji jakosci, co jest
szczegolnie przydatne dla klientéw w branzach pod-
legajacych regulacjom.

Interfejs uzytkownika NMI: widok wynikéw globalnych umoZliwia przetqczanie miedzy wyswietlaniem wtrqceri z rodzaju tlenkdw,
siarczkow i artefaktow.

Obstugiwane normy
ASTM E45

ISO 4967

JIS GO555

GB/T 10561

EN 10247

SEP 1571

DIN 50602
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Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

Comparative Diagrams —

diagramy poréwnawcze

Dzieki tej funkcji mozesz przeksztatci¢ swoje dane
w cyfrowe dokumenty. Umozliwia to zestawienie
probki pod mikroskopem z diagramami porow-
nawczymi widocznymi bezposrednio na ekranie.
Mozesz wybiera¢ sposrdd wielu roznych mikrowy-
kreséw o okreslonej charakterystyce. Zmieniaja sie
one stopniowo dla poszczegdlnych obrazéw

i moga odnosic sie do wielkosci ziarna, wytragcania
weglika w stali lub jakosci przygotowania probki.
W tym module dostepny jest réwniez kreator
wykresow seryjnych, za pomoca ktérego mozesz
opracowac wtasne diagramy poréwnawcze,

np. dotyczace kryteriéw zaliczenia/niezaliczenia
kontroli jakosci lub najlepszych docelowych
obrazéw przygotowawczych dla poszczegolnych
mikrostruktur materiatu.

Diagramy poréwnawcze — porownywanie probki z ustandaryzowanymi lub niestandardowymi tablicami informacyjnymi.

Obstugiwane normy

Ziarna:

DIN EN ISO 643:2012
ASTM E 112-13 Plate I-IV
GB/T 6394 2017 Plate I-IV

Grafit:
EN ISO 945-1: 2008 i 1: 2010

Wtracenia niemetaliczne (NMI):

ASTM E45
ISO 4967
GB/T 10561
EN 10247
DIN 50602
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Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

ZEN Intellesis: segmentacja obrazu przez
uczenie maszynowe

Segmentacja jest jednym z najwiekszych wyzwan
dla uzytkownikow mikroskopow w dzisiejszych
czasach. Dzigeki segmentacji obrazu przy zastosowa-
niu uczenia maszynowego mozna uniknac btedow
i wptywow spowodowanych preferencjami uzytkow-
nika. ZEN Intellesis jest modutem oprogramowania,
ktory stuzy do wydajnej segmentacji wielowymiaro-
wych obrazoéw przy uzyciu uczenia maszynowego,
wiacznie z zestawami danych 3D. Mozesz ptynnie
zintegrowac wiele metod obrazowania lub uzyskac
doskonata segmentacje kazdego pojedynczego
obrazu.

Obrazy, ktore kiedys wymagaty przetwarzania recz-
nego, teraz moga by¢ analizowane automatycznie
poprzez nauczenie modutu ZEN Intellesis segmen-
tacji przy uzyciu prostego interfejsu graficznego.
Wykorzystaj swoje doswiadczenie, aby uczy¢ opro-
gramowanie i pozwol ZEN Intellesis wykonywac za
Ciebie Zmudna segmentacje.

Zaoszczedzisz rowniez czas poswiecany na przygo-
towanie probek, poniewaz ZEN Intellesis dostosuje
sie do Twoich metod przygotowywania.
Powtarzalno$¢ procesu jest zagwarantowana,
poniewaz zapisany program do analizy moze by¢
ponownie uzywany do kolejnych prébek, jak

i uczony obstugi nowych.

Interfejs uzytkownika ZEN Intellesis: wystarczy, ze uzytkownik oznaczy kolorami kilka obszardw, aby nauczyc system, w jaki sposob ma

segmentowac obraz.

Po wyuczeniu modelu segmentacji mozna go uzyc ponownie, udostepnic i zastosowac do wielu obrazow.

15
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Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

ZEN Connect: dane jakosciowe w kontekscie
W jednym miejscu mozesz organizowac i wizualizowac
w kontekscie rozne obrazy mikroskopowe i dane dla tej
samej probki. ZEN Connect umozliwia przeprowadze-
nie centrycznej analizy probek dzieki procesom umozli-
wiajacym przejscie od szybkiego podgladu do
zaawansowanego obrazowania wykorzystujacego
rozne metody. Mozna zobaczyc korelacje i fatwo nawi-
gowac miedzy obrazami w réznych skalach. Mozna tez
zapisywac, eksportowac i ponownie wykorzystywac
zaleznosci miedzy roznymi zestawami informadji

w bazie danych klienta (Client Server Database).

ZEN Connect umozliwia rowniez zintegrowane tworze-
nie raportow w obrebie pofaczonych obrazéw i zesta-
wow danych.

Shuttle & Find: mikroskopia korelacyjna
Interfejs mikroskopii korelacyjnej ZEISS umozliwia
ptynne przenoszenie probek pomigdzy roznymi mikro-
skopami optycznymi i/lub elektronowymi, a nastepnie
szybkie i automatyczne przenoszenie obszaréw zain-
teresowania, aby zgromadzic jak najwiecej danych
przy jak najmniejszym wysitku. Dzieki Shuttle & Find
mozesz:

m przenosi¢ prébki i dane obrazu pomiedzy syste-
mami mikroskopow optycznych i elektronowych
firmy ZEISS,

m automatycznie zmieniac potozenie obszarow
zainteresowania,

m zwiekszy¢ wydajnosc i przerob,

m gromadzi¢ maksymalna ilosc¢ istotnych informadgji,

m podejmowac uzasadnione decyzje dotyczace
materiatow.

Interfejs uzytkownika ZEN Connect

Wyprodukowane przyrostowo koto zebate, zobrazowane za
pomocq ZEISS Axio Zoom dla widoku ogdlnego i ZEISS Axio Imager
dla wiekszej rozdzielczosci. Wszystkie obrazy sq dopasowane

i odpowiednio rozmieszczone w jednym projekcie ZEISS ZEN Connect.
Dzieki uprzejmosci: T. Schubert, Uniwersytet Aalen, Niemcy.

} Kliknij tutaj, aby obejrze¢ ten film.

Shuttle & Find. uzyskasz wiecej informacji z mikroskopu
optycznego i elektronowego — jednoczesnie

16
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Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

Modut GxP

Modut GxP umozliwia korzystanie z identyfikowalnych procesdéw pracy za posrednictwem doskonale zinte-
growanego sprzetu i oprogramowania mikroskopdw, w celu spetnienia wymogow obowiazujacych

w branzach objetych regulacjami. Kazdy proces pracy dostepny w oprogramowaniu ZEN core moze zostac
przygotowany tak, aby byt zgodny z dobrymi praktykami.

Modut GxP przydaje sie:

kierownikom ds. jakosci, ktérzy chca zagwarantowac powtarzalne wyniki i zabezpieczone procesy,

m inzynierom, ktorzy chca mie¢ mozliwos¢ zatwierdzenia swoich procesow mikroskopowych,

m kierownikom laboratoriow, ktorzy musza dokumentowad swoje procesy mikroskopowe,

m kierownikom ds. IT, ktérzy potrzebuja funkcji tworzenia kopii bezpieczenstwa / usuwania skutkow awarii
oraz archiwizacji / tworzenia baz danych,

firmom farmaceutycznym, ktére muszg zachowac zgodnos¢ z normami, np. FDA 21 CFR cze$¢ 11.

Sciezka audytu wszystkich czynnosci wykonywanych przez
uzytkownikow

Mozliwosc¢ skorzystania z wielu réznych narzedzi

i funkcji, w potaczeniu z wymaganymi czynno-

$ciami kwalifikacyjnymi i walidacyjnymi, aby

zachowac¢ zgodnos¢ obrazow, tabel i raportéw

z dobrymi praktykami.

Zarzadzanie uzytkownikami

Sciezka audytu

Procedura zatwierdzania procesow pracy
Podpisy elektroniczne, w tym funkcja
kontrasygnaty

m Ochrona za pomoca sumy kontrolnej w przy-

padku danych o krytycznym znaczeniu dla
procesow

m Usuwanie skutkow awarii

m Potaczenie roznych klientow poprzez baze
danych




W skrocie
Zalety
Zastosowania

System

Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

Archiwum / Baza danych

Archiwum, lub opcjonalnie Baza danych na serwe-
rze Klienta, to miejsce przechowywania wszystkich
wynikow i szablondw stworzonych za pomoca
oprogramowania ZEN core. tatwe przegladanie

i dostep do wszystkich wynikow, nawet tych wyge-
nerowanych z kilku narzedzi obstugiwanych za
posrednictwem oprogramowania ZEN core. Stacje
jednego uzytkownika mozna rozbudowac tak, aby
stworzy¢ otoczenie z wieloma stacjami lub bazami
danych dla wielu uzytkownikow.

m Dostep do danych pozyskanych z poszczegol-
nych systemow lub wielozadaniowych proce-
sOW pracy

m Centralne przechowywanie wynikéw i szablo-
néw z roznych systemow, laboratoriow
i lokalizacji

m Mozliwo$¢ rozbudowania do bazy danych
i systemow dla wielu uzytkownikow

m W $rodowiskach serwerdw klienckich dostep
do wszystkich danych wynikowych, szablonow
i przeptywow pracy ze wszystkich podtaczonych
klientow ZEN core.

Filtrowanie wynikdw i zarzqdzanie nimi w widoku przeglgdania wynikéw ZEN core
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Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

ZEN Data Storage: centralne zarzadzanie
danymi w potaczonym laboratorium
Poniewaz cyfryzacja wcigz udoskonala badania
mikroskopowe, ilos¢ obrazow i danych wymagaja-
cych zarzadzania stale ro$nie, zwtaszcza w laborato-
riach z wieloma uzytkownikami. ZEN Data Storage
umozliwia oddzielenie akwizycji obrazéw i danych

od prac poakwizycyjnych, dzigki czemu wszyscy
w laboratorium moga pracowac wydajniej w roz-
nych aspektach:

m zarowno eksperdci, jak i poczatkujacy uzyt-
kownicy mogg z tatwosciag udostepniac

ZEN Data Storage
Centralne zarzadzanie danymi
zdefiniowane ustawienia, procesy pracy,
dane i raporty,
m mozliwy jest dostep do wszystkich danych
z roznych systemow i lokalizacji,
m zapewniona jest jakosc i powtarzalnos¢ analiz,
m dzieki bezproblemowej korelacji danych
z roznych mikroskopéw mozna przeprowadzac
procesy pracy taczace rézne metody i uzyskiwac
z prébek maksimum informacji,
®m mozna réwniez pomaoc dziatowi IT we
wdrazaniu $rodkow bezpieczenstwa i kopii
zapasowych.

e Akwizycja danych
Mikroskopy optyczne i elektronowe

e Prace poakwizycyjne
Oddzielna stacja robocza

-
"i‘i o Wymiana danych i proceséw pracy
% Q”/ 'Q Miedzy systemami, laboratoriami

N i lokalizacjami
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Oprogramowanie ZEN core firmy ZEISS w pracy

IMAGIC IMS — dostep do obrazéw z dowolnego miejsca

Unikalna architektura klient-serwer IMAGIC IMS umozliwia centralne przechowywanie i obrobke obrazow
zarejestrowanych w lokalizacjach rozmieszczonych na catym Swiecie. Zgodnie ze swoimi wymaganiami
mozesz wybrac elementy z szerokiej gamy dostepnych modutéw serwerowych, takich jak:

= Interfejs LIMS = Wyszukiwanie SOLR
Zautomatyzowana synchronizacja pracy, wraz Szybkie wyszukiwanie, podobne do narzedzi
z wewnetrznym zarzadzaniem zamowieniami internetowych, umozliwia btyskawiczne, tatwe
znajdowanie wszystkich danych zwiazanych
m Zarzadzanie uzytkownikami LDAP z obrazem

Zarzadzanie danymi i uprawnieniami dostepu do
funkdji dla grup i pojedynczych osob w catej sieci

Dodatkowe moduty serwera IMS

Sciezka audytu, archiwizacja dtugoterminowa,
znak wodny, import/eksport danych do Excela,
synchronizacja bazy danych, IMS Server
Cluster, IMS Oracle

Baza danych A‘ Moduty klientow
- -

A - biurowych
1'i7.€1C A Moduty serwerowe

Tworzenie raportéw  Przegladarka internetowa

LIMS System LIMS* (opcjonalnie)

*LIMS: system zarzadzania informacjami laboratorium (Labor Informations Management System)

IMAGIC IMS — tworzenie raportow

i publikacja

tatwe publikowanie i udostepnianie obrazéw:
IMAGIC IMS Reporting

= Moduty IMS Word® lub PowerPoint®
Wystarczy kilka kliknig¢, aby tworzy¢ raporty
i prezentacje na podstawie swoich wtasnych
szablonow

m IMS Publisher
Oparty na przegladarce modut do publikowa-
nia tresci umozliwia btyskawiczny dostep do
obrazow i metadanych wybranym odbiorcom
na catym $wiecie, poprzez bezpieczne tacza
internetowe do wizualizacji i pobierania

Oparty na przeglqdarce modut IMS Publisher do wyswietlania
i pobierania tresci
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Wybierz moduty odpowiednio do swoich potrzeb

Elastyczny wybor komponentow

Funkcje podstawowe ZEN starter ZEN core Opis

Microscope Control — . . . . .
P [ J Sterowanie mikroskopem i urzadzeniami z poziomu oprogramowania

sterowanie mikroskopem

Camera Control — sterowanie kamera () [} Sterowanie kamerami z poziomu oprogramowania

Workbenches — panele robocze

Podstawowe panele robocze

Panele robocze zalezne od
modutéw funkcjonalnych

Odpowiednie panele robocze sg dostepne w zaleznosci od funkcjonalnosci i modutdw.

Basic Measurement — podstawowe pomiary @ [ J Podstawowe funkcje interaktywnych pomiaréw

Database Interface — interfejs bazy danych @ ) Podstawowy interfejs do zapisywania danych w bazach danych

Reporting — tworzenie raportow [} [} Tworzenie raportow zawierajacych szczegétowe informacje

Report Template Creator ° ° Oprogramowanie do tworzenia szablonéw raportéw za pomoca programu MS Word®

(dodatek do programu MS Word®)

Potaczenie z Apeer ° ° Potgczenie z Apeer, platforma oparta na chmurze do udostepniania, prowadzenia i dopasowywania
procesow pracy mikroskopow

CAD Import — importowanie plikow CAD ® Importowanie danych CAD do tworzenia natozonych obrazéw

. Opis

Moduty funkcjonalne ZEN starter ZEN core

Manual Extended Focus — ° ° Reczna akwizycja wielu obrazow przy réznych ustawieniach ostrosci i faczenie ich w obraz

reczne wyostrzanie obrazu o wiekszej gtebi.

Panorama ° ° Reczna akwizycja obrazéw o wysokiej rozdzielczosci; funkcja zautomatyzowanej akwizycji
i taczenia na etapie zakodowanego i niezakodowanego obrazu

Measurement — pomiar O [ ] Rozszerzone funkcje interaktywnego pomiaru

Eksport danych Qual (@) Tworzenie plikéw pomiarowych dla bazy danych, takich jak ZEISS PiWeb lub gs-STAT.

Online Measurement — pomiary online (@) (@) Pomiar powierzchni i wartosci niepowierzchniowych na obrazie na zywo

Image Analysis — analiza obrazu (e] (e} Tworzenie programdw automatycznego pomiaru

Motorized Extended Focus — o) Automatyczna akwizycja wielu obrazéw przy réznych ustawieniach ostrosci i taczenie ich w celu

automatyczne wyostrzanie obrazu stworzenia obrazu o wigkszej gtebi.

Advanced Processing & Analysis — o Mozliwo$¢ dodania hierarchicznych pomiaréw i dodatkowych opcji przetwarzania do analizy obrazu

zaawansowana analiza i obrébka obrazu

Tiles & Positions — kafelki i pozycje o Rejestrowanie doktadnych obrazéw duzych probek w wysokiej rozdzielczosci poprzez automatyczne
skanowanie wstepnie zdefiniowanych obszarow

Autofocus (e} Okredlanie punktu ustawienia ostrosci dla danej probki

Data Management” — zarzadzanie danymi O (@) Modut interfejsu stuzacy do bezproblemowego faczenia z serwerem bazy danych Imagic

Linkam (sterowanie sprzetem) (e} Interfejs umozliwiajacy sterowanie stolikami grzewczymi i chtodzgcymi firmy Linkam

Macro Environment — makrootoczenie o Umozliwia wykorzystywanie jezyka programowania Python do tworzenia makr przeznaczonych

dla okreslonych klientéw

® w pakiecie O opcjonalnie
" Modut dostepny tylko w okre$lonych krajach
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W skrocie
Zalety
Zastosowania

System

Elastyczny wybor komponentow

Moduty funkcjonalne ZEN starter ZEN core Opis
Materiaty mikroskopii korelacyjnej LM-EM o Modut mikroskopii korelacyjnej umozliwiajacy akwizycje obrazéw i ich korelacje na mikroskopach
(Shuttle & Find) optycznych i elektronowych.
GxP Zapewnienie odtwarzalnosci i niezawodnosci procesow pracy
o . oo .
(warunek do zapewnienia zgodnosci z rozporzadzeniem 21 CFR cze$¢ 11)
ZEN Intellesis o Zautomatyzowana segmentacja obrazu w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego
ZEN Connect Entry (podstawowy) o ° Interaktywna akwizycja i kontekstowe wyswietlanie obrazow w procesach pracy z jednym lub
wieloma przyrzadami
ZEN Connect Advanced (zaawansowany) Rozszerzenie funkcji ZEN Connect o korelacyjne obszary pracy
(0] o
(wymagany modut ZEN Connect Entry)
ZEN Data Storage Client o o Bezproblemowe potgczenie z serwerem ZEN Data Storage do centralnego przechowywania
dokumentéw i szablonéw
Import z firm zewnetrznych (o] (o] Importowanie obrazéw mikroskopowych i metadanych z firm zewnetrznych do ZEN core
Grain Size Analysis — o Okreélanie wielkosci ziarna za pomoca trzech réznych metod, zgodnie z miedzynarodowymi
analiza wielkosci ziarna normami
Cast Iron Analysis — analiza zeliwa (o] Analiza postaci, wielkosci i rozmieszczenia czastek grafitu w zeliwie
Multiphase Analysis — o Zautomatyzowany pomiar wielkosci czastek i obszaru w przypadku probek wielofazowych,
analiza wielofazowa a takze ocena porowatosci
Comparative Diagrams — o Poréwnywanie mikrowykreséw ze standaryzowanymi lub niestandardowymi wykresami sciennymi
diagramy poréwnawcze
Layer Thickness — grubos¢ warstwy (e} Zautomatyzowany lub interaktywny pomiar grubosci réznych warstw
Non-Metallic Inclusion Analysis — o Zautomatyzowane obrazowanie, klasyfikacja i tworzenie raportéw dotyczacych wtracen

analiza wtracen niemetalicznych

niemetalicznych w stali

® w pakiecie O opcjonalnie
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Grupa ZEISS 1QS

ZEISS Quality Excellence Center

ul. Madalinskiego 3, 61-509 Poznan
Tel.: +48 61 894 78 93

ZEISS Quality Excellence Center
ul. Strzelecka 72, 43-109 Tychy
Tel.: +48 32 720 93 54

ZEISS Quality Excellence Center
ul. topuszanska 32, 02-220 Warszawa
Tel.. +48 22 205 55 25

Sprzedaz: info.metrology.pl@zeiss.com
Serwis: service.metrology.pl@zeiss.com
Ustugi pomiarowe: pomiary.pl@zeiss.com
www.zeiss.pl/imt
www.zeiss.pl/centrumpomiarowe

Nie nadaje sie do uzyskiwania wynikéw w diagnostyce terapeutycznej, leczniczej czy medycznej. Nie wszystkie produkty sa dostepne w kazdym kraju. W celu uzyskania dalszych

informacji nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielstwem ZEISS.
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